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O miarach i mierzeniu na kongresie w Kielcach

Naukowcy - specjalisci z dziedziny metrologii dyskutuja w Kielcach o wspoétczesnych
problemach metrologii i nowych metodach i narzedziach pomiarowych. Spotkanie odbywa
sie pod honorowym patronatem rektora Politechniki Swietokrzyskiej, prof. Stanistawa
Adamczaka. Gosciem Kongresu byt wicemarszatek Grzegorz Swiercz.

Kongres Metrologii organizowany jest co trzy lata i jest jedna z najwazniejszych konferencji
metrologicznych w kraju. Jego idea jest omowienie wspotczesnych probleméw dotyczacych
szeroko rozumianej metrologii, czyli nauki o miarach i mierzeniu.
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